A092
Lasersensoren
optoNCDT MICRO-EPSILON

Ebenheitsprufung fur keramische Wandfliesen

Bei der Produktion keramischer Wandfliesen oder ahnlicher Erzeugnisse ~ Grunde flr die Systemwahl
ist eine hundertprozentige Qualitatskontrolle unabdingbar. Drei Laser-Tri- = GroBer Grundabstand
angulationswegsensoren messen die Durchbiegung von Fliesen mit ei- = Hohe Messgenauigkeit
ner Genauigkeit von 0,1 mm. FUr konkave oder konvexe Durchbiegungen = Einfache Montage
kdnnen separate Vorgabewerte eingegeben werden. = Leichte Ankopplung an Messwerterfassung
= Sehr schnelle Sensoren flir hohe Prozessgeschwindigkeiten
Anforderung an das Messsystem
= Messbereich: 20 mm
= Grundabstand: 55 mm

= Genauigkeit: = 0,1 mm ILD ILD ILD
= Schnelle Anpassung an wechselnde Oberflachen 1610 1610 1610
Umgebungsbedingungen
= Normale Produktionsbedingungen
= Temperaturbereich: +10 bis 35 °C I
= Geringe Staubentwicklung Micro-computer-system
Input and PC- )
output interface Ejector
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